
Leak test system for Hermetical Product

MSA-0101 series

卓上式グロスリークテストシステム

● 小型電子部品用の気密検査装置
● 測定方式は圧力変化漏れ試験法(密封チャンバー法)

● 最小 1×10-6 Pa・m3/s の領域まで計測可能(条件等による)

● 検査対象サイズは W80 × D70 × H50 mm 以下

Bench top Gross Leak Test System

デバイス開発時の試験、量産ライン投入前の事前実験、抜き取り
検査などの少量検査向けに開発された気密検査装置です。
This hermeticity tester was developed for small-volume 
inspections such as testing during device development, 
preliminary experiments prior to the introduction of mass 
production lines, and sampling inspections.

● Hermeticity Inspection Equipment for Small Electronic Components.
● Measurement method is Pressure decay method

(Sealed chamber method).
● Min. Detectable Leak Rate：1×10-6 Pa・m3/s

※ Depends on conditions, etc.
● Target Test Size： W80 × D70 × H50 mm or less.

タイミングデバイス, 高周波デバイス, パワー半導体, IMU, LED, LD, コンデンサー, ソリッドステートリレー, 
メカニカルリレー, MEMS, 小型電池 など

【 検査対象は電子部品など 】

Timing Devices, High Frequency Devices, Power Semiconductors, IMUs, LEDs, LDs, 
Capacitors, Solid State Relays, Mechanical Relays, MEMS, Small Batteries, etc.

【 Examples of inspection objects (electronic components, etc.)】

汎用型密封品標準システム
Electronic Components Leak Test System

フッ素系不活性液を使用しない電子部品用気密検査装置に対するご提案
This is a proposal for an airtightness inspection system for electronic components that does not use fluorine-based inert liquids.

■ 主な仕様 Main Specifications



①センサでＥ,Ｆを選択した場合は、②圧力レンジではＰのみ選択可
①センサでＷを選択した場合は、②圧力レンジではＷのみ選択可

代理店 Contact

[フクダ公式サイト]

When "E" or "F" is selected for ①sensor, only "P" can be selected for ②pressure range.
When "W" is selected for sensor ①sensor, only "W" can be selected for ②pressure range.

■ 型番・型式 Model

■ 外観寸法

(Unit: mm)

（単位：mm）

External Dimensions

■ 機能 Function


